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Precision
Made Simple

DSX2000

Digital Microscope




Microscopia avanzada disenada para todos los
usuarios

La precision se une a la simplicidad

La serie de microscopios digitales DSX2000 La serie de microscopios DSX2000 con
simplifica las tareas, aumenta la productividad el software PRECiV™ permite a su equipo
y optimiza el trabajo de investigadores obtener resultados rapidos y precisos,
y profesionales de control de calidad y capturar imagenes excepcionales.
con herramientas inteligentes, imagenes Una experiencia intuitiva y fluida permite
integradas y una interfaz personalizable. a usuarios de todos los niveles operar

el sistema con facilidad y confianza.
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Serie DSX2000 de microscopios digitales

Elija su modelo

La serie de microscopios digitales DSX2000 incluye opciones de cabezal con zoom motorizado,
universal o estandar, para que pueda personalizar el sistema segun sus necesidades exactas de
imagen y flujo de trabajo. Ya sea que su equipo necesite automatizacion completa, funcionalidad
avanzada o simplemente lo basico, la serie DSX2000 lo tiene cubierto.

DSX2000 MZH totalmente motorizado

La motorizacion total simplifica las tareas y aumenta la
productividad para que su equipo pueda afrontar los desafios
con facilidad. El cabezal de zoom motorizado con portaobjetivos
giratorio automatico admite hasta cuatro objetivos para realizar
cambios de aumento sin esfuerzo y transiciones fluidas de
macro a micro en las inspecciones. Este modelo es ideal para
observaciones de alta resolucién y aplicaciones de inspeccion
que requieren decisiones eficientes de aceptacion o rechazo.

Versatil todo en uno DSX2000 UZH/SZH

Nuestros modelos de cabezales de zoom universales y estandar
permiten realizar inspecciones macro y micro sin inconvenientes
con un solo sistema. El portaobjetivos deslizante admite hasta
dos objetivos para realizar cambios de aumento de manera
fluida. Estos modelos ofrecen la flexibilidad de utilizar una
amplia variedad de tipos de lentes objetivos, incluidas opciones
de distancia de trabajo extralarga, y de obtener imagenes

de su muestra desde una amplia gama de angulos.



Simplifique las operaciones
con una solucion todo en uno

Cambie obijetivos de
forma rapida y sencilla

OLYMPUS

Vea el panorama completo

Cambie los objetivos de forma
rapida y sencilla en cualquier
modelo DSX2000. Las lentes
faciles de reemplazar y las
configuraciones ajustables

en un sistema ergondmico le
permiten trabajar mas rapido
y mantener la comodidad.

La serie de microscopios DSX2000 ofrece un amplio rango

de aumento de 21X a 7,300X, lo que le permite realizar
inspecciones macro y micro con un solo sistema. Con una gama
de 20 objetivos, incluidas

opciones de super larga distancia

de trabajo y alta resolucion,
puede adaptar facilmente su
imagen a diferentes muestras
y aplicaciones.

Cambie automaticamente

Para los sistemas con un
cabezal de zoom motorizado,
puede controlar el revolver
giratorio automatico desde la
consola o su computadora para
realizar cambios de aumento sin
esfuerzo.

Lente objetivo 20X

SaRE RN

Imagenes macro rapidas
y flexibles

Lente objetivo 40X

Capture rapidamente imagenes — s Cambie con un control
generales de muestras con la ' — deslizante

cdmara macro. Este accesorio _ ‘ 7

OLYMPUS DSX2000

Los sistemas con cabezales
de zoom estandar o universal
también ofrecen cambios de
aumento sin interrupciones

flexible se puede desmontar =
y sujetar con la mano para ’
obtener imagenes de muestras ¥

grandes que no se pueden I mediante el revdlver deslizante,
colocar en la platina. Cambiar —=_3 donde se pueden instalar hasta
a la vista de cdmara macro en B i dos objetivos al mismo tiempo.
el software es sencillo, lo que . ' Cambie el aumento simplemente
permite alternar facilmente entre A deslizando la lente para obtener T —
imagenes microscopicas ’ , B imagenes macro a micro gigh:
y macroscopicas. Genere g AT : \ _ y rapidamente. Este sistema
informes completos mas rapido : ‘ ‘ &N - facilita el cambio de tipos de
con la descripcion general ' p Tl \ m S — _ lentes, brindando flexibilidad
requerida y las imagenes ” i L | 4 % B para diversas necesidades

ampliadas. | : ‘ : \ de inspeccion.

Imagen macro de la muestra




Simplifique las operaciones
con una solucion todo en uno

Vea lo que realmente importa con un solo clic

El microscopio DSX2000 ofrece siete métodos de observacion
diferentes con solo hacer clic en un botédn. Encuentre las
condiciones de visualizacion utilizando campo claro (BF),
oblicuo (OBQ), campo oscuro (DF), MIX (DF y BF), polarizacion
(PO), contraste de interferencia diferencial* (DIC) o nuestro
exclusivo método de relieve sombreado (SR).

Oblicuo OBQ

OLYMPUS

Relieve sombreado SR

Campo claro BF

EE-

LIVE SNAPSHOT EFI/3D PANORAMA

Z COARSE wB EUCENTRIC  LENS EXCH

Campo claro MIX + campo oscuro

Contraste de interferencia
diferencial DIC

Campo claro BF Relieve sombreado SR

Modo de observacién de relieve sombreado

Descubra defectos ultrafinos y dificiles de ver en tiempo
real, sin retrasos de posprocesamiento. Mueva la platina
y escanee la muestra de manera fluida, visualizando
imagenes en relieve sombreado al instante para

realizar inspecciones rapidas y exhaustivas.

Polarizacion PO

* No disponible en el modelo SZH.
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Simplifique las operaciones
con una solucion todo en uno

OLYMPUS

BEST IMAGE

LIVE SNAPSHOT EFI/3D PANORAMA

Z COARSE wB EUCENTRIC LENS EXCH

lluminacion Observe detalles internos en muestras transparentes, semi-transparentes
adaptada o delgadas con una variedad de opciones de iluminacion transmitida

y contraste. Simplemente seleccione los cartuchos segun el tipo y el
propdsito de la muestra.

a su muestra

Polarizacién de producto de plastico moldeado

La funcién de mejor imagen
revisa todos los métodos de
observacion disponibles para
su muestra e identifica el mejor
modo de imagen para revelar
lo que se necesita ver, todo
con un simple clic.

Fibras de campo oscuro

Encuentra la mejor imagen rapido

Posicionamiento
adaptable de la muestra

La platina extendida (hasta 200
x 100 mm) admite mdltiples
muestras o muestras grandes,
mientras que el estativo
inclinado y la platina giratoria
le permiten colocar su muestra
en las mejores condiciones

de observacion.

OLYMPUS

Etapa de rotacion

Marco
inclinable

Etapa extendida

11
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Mejore la productividad con herramientas

inteligentes

Flujos de trabajo personalizados
para agilizar las operaciones E Z

vEHEREE L.

Organice los iconos

Active el flujo de trabajo

El poder de trabajar de
forma mas inteligente

Los flujos de trabajo
personalizados y las
capacidades de |IA del
microscopio digital DSX2000
le permiten trabajar de manera
mas inteligente, descubriendo
formas mas eficientes

de realizar inspecciones
rutinarias o llevar a cabo
analisis complejos.

Automatice tareas repetitivas
Automatice mediciones en
tiempo real, la deteccidén

de bordes y otros procesos
repetitivos, disminuyendo la
intervencion y la variabilidad
del operador mientras agiliza
las inspecciones.

Recopile datos rapidamente
Las potentes herramientas de
medicion interactivas incluyen
circulos con deteccion de
bordes, varita magica, lineas
auxiliares, vinculacién de
objetos y mas.

El modo EZ simplifica la
interfaz mostrando solo las
funciones esenciales. Los
supervisores pueden crear
flujos de trabajo personalizados
para los operadores limitando
los botones disponibles para
una mayor consistencia

y facilidad de uso. Los
operadores pueden comenzar
a trabajar rapidamente con una
capacitacion minima, lo que
reduce el potencial de errores.

Desbloquee la
eficiencia con IA

El software de analisis de
imagenes PRECiV™ equipa
todos los microscopios
industriales Evident, incluido
el sistema DSX2000, con
nuestra exclusiva IA en vivo.

Esta poderosa herramienta
revela instantdneamente
detalles ocultos y resalta
caracteristicas clave en
imagenes en vivo sin necesidad
de procesamiento adicional.

La toma de decisiones asistida
por IA libera a sus expertos
de la necesidad de volver

a verificar las imagenes.

Image Segmentation Image Enhancement

Train a neural network to detect objects.

Next > Cancel

Entrene la red neuronal (5 minutos)

Aplique la red neuronal a la imagen en vivo

13



Mejore la productividad con herramientas
inteligentes

Simplifique su limpieza técnica Revise los resultados de

o o articulas con confianza
La limpieza es fundamental en la fabricacion. Los P

contaminantes de tamarno micromeétrico pueden
provocar fallas, por lo que los estandares actuales
requieren una vision clara del conteo, el tamario

y las caracteristicas de las particulas. Con el software
PRECiV™ ADM*, el DSX2000 ofrece informacidn
detallada sobre particulas en una plataforma intuitiva
y facil de usar. Los resultados personalizados cumplen
con los estandares de la empresa y el sector, incluidos
ISO 16232 y VDA 19, con solo un clic.

La revision rapida e intuitiva de particulas se facilita
mediante la reclasificacion con un solo clic y las
imagenes en miniatura vinculadas con mediciones.
Las actualizaciones se aplican automaticamente

en todas las vistas, ofreciendo resultados claros

y consistentes con menos esfuerzo.

*PRECiV ADM solo estd disponible en el modelo MZH.

Al seleccionar una miniatura, el sistema
se enfoca automaticamente en ese
contaminante.

OLYMPUS OLYMPUS

Flujo de trabajo guiado para el analisis de limpieza Versatilidad para métodos de muestreo comunes

El DSX2000 es una solucion llave en mano disefiada para Una variedad de soportes permite inspeccionar areas circulares
satisfacer las necesidades de inspeccidon automatizada de y rectangulares, incluyendo opciones para diferentes tamanos
limpieza técnica. La captura de imagenes optimizada, la de filtro, muestras obtenidas por cinta adhesiva, superficies
deteccidn precisa y los pasos guiados ofrecen resultados de metalurgia planas y trampas de particulas.

exactos y repetibles, mientras reducen el trabajo manual
y el riesgo de contaminacion.

@ (@ (o

Portamuestras
para trampas
de particulas

Pasos del flujo de trabajo intuitivos y faciles de seleccionar: Montar
muestra - Editar configuracion - Ejecutar inspeccién - Revisar
resultados - Crear informe.

OCO®

Portamuestras circulares con Soporte para
fondos blanco y negro para muestreo con
membranas filtrantes de 25 mm cinta adhesiva*

(arriba), 47 mm (centro) y 55 mm
(abajo) de diametro.

*La disponibilidad del portamuestras para muestreo con cinta

de levantamiento puede variar segun la region.
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Mejore la productividad con herramientas
inteligentes

Simplifique las tareas con software unificado

El software PRECiV™ opera de la misma manera en todos nuestros
microscopios industriales, creando un entorno de analisis cohesivo.
Acceda a herramientas para medicion 2D/3D, mejora de imagenes,

registro de imagenes macro, analisis asistido por IA y maés. Imagenes, mediciones

y andlisis mas sencillos

Acceda a herramientas para
medicién 2D/3D, mejora de
imagenes, registro de imagenes
macro, analisis asistido por

Maximice el rendimiento IA'y mas.
Analice imagenes en cualquier PC equipada con el software
PRECIV. Esto libera el microscopio DSX2000 para la adquisicion
de imagenes, lo que aumenta la eficiencia del flujo de trabajo.
‘ Cree informes Cuando llega el momento de
y compatibles facilmente presentar sus resultados, el
P microscopio DSX2000 facilita
la elaboracion de informes.
\ / Utilice el complemento para
Microsoft 365 para disefiar sus
propios informes en Microsoft
g f Word, Excel o PowerPoint.
Mediciones conformes
en unos pocos clics
f1 Simplifique las tareas diarias
"‘ ‘ : pd oL de analisis de materiales con Integracién de red sin
w"r 3 ¢ flujos de trabajo automatizados interrupciones
E. )QI e & & 4 cc.)_nformes a I‘f‘s hormas. Conecte facilmente el
i g VA Elija entre opciones para microscopio DSX2000
d‘oi‘!\’,‘ > gL, dlrrlwe.n.8|onarr_nento de grano, a la red de su empresa
%ipap‘v‘ , S "Qéf ana}:!s!s je ]tnerro furlwlzldo,” g para el.cumpl|m|'entc3 o!e
}"3 s P ARe ";’."} ; .ana 'S_'S € rases, C?_‘ cacion ’ e Tl y el intercambio répido
3% B9 J' 5 ’e .(. inclusiones no metdlicas y mas. de imagenes.
“ / M&&.&-_ﬂ \

' T
>
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Garantia en sus imagenes y mediciones

Confianza en cada detalle

Tenga confianza en sus resultados sabiendo que el microscopio
digital DSX2000 produce imagenes excepcionales y mediciones
precisas que cumplen con las exigentes demandas de control de
calidad, analisis de fallas e |+D.

Enfoque automatico continuo

El objetivo se mueve automaticamente hacia arriba y hacia abajo para adaptarse a las irregularidades
del objeto, proporcionando una imagen en vivo que siempre estd enfocada, incluso cuando cambia

la zona de observacion. Al eliminar la necesidad de ajustar el enfoque manualmente, el microscopio
DSX2000 ayuda a su laboratorio a mejorar el andlisis y la inspeccidn.

Captura de imagenes de alta resolucién mas alla de 4K

El microscopio DSX2000 permite realizar inspecciones con una calidad de imagen que supera la resolucion
4K estandar*, brindando mayor claridad y cobertura en todos los tipos de muestras, ya sean grandes,
delgadas, gruesas, rugosas, reflectantes o transparentes. Combine el sistema con, p. €j., un monitor

4K de 32 pulgadas para mejorar aun mas los detalles de la muestra para la observacion y el analisis.

* La resolucién superior a 4K no estd disponible en el modelo SZH.

Modo de alta definicion completa Modo 4K Modo Ultra
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Garantia en sus imagenes y mediciones

Tamanio El ensamblaje sin fisuras crea rapidamente imagenes macro de gran o ; Fp———
. tamano, lo que permite analizar muestras grandes en menos tiempo. Cree oumeus

de imagen " que p grandes en me P ; Muestra 1

ilimitad imagenes macro tan grandes como desee: los unicos limites son el espacio (configuracién ideal)

nimitadao : : : A

disponible en su disco duro y el rango de desplazamiento de la platina.

Muestra 2

Muestra 3 Muestra 3

Guardar y recuperar condiciones de observacion

Las imagenes capturadas registran
automaticamente sus configuraciones, de modo
que puede recuperar Yy reutilizar faciimente las
condiciones con un solo clic para garantizar la
consistencia y la repetibilidad.

Mediciones 3D
avanzadas

Obtenga informacion detallada sobre las alturas - e
y caracteristicas de la superficie con un andlisis Garantia,” precision
3D preciso para inspecciones complejas. B y repetibilidad

La dptica telecéntrica y la
calibracidn trazable con marca
de tiempo realizada por técnicos
de Evident brindan precision

y alineacion sencilla con sus
estandares de metrologia.

Repetibilidad

Repetibilidad
y precision

* La precision y repetibilidad garantizadas solo se
aplican si el dispositivo se ha calibrado segun las
especificaciones del fabricante y se encuentra
libre de defectos. La calibracidn la debe llevar

a cabo un técnico de Evident o un especialista
autorizado por Evident. Precision




Metodos de observacion integrados

Cambie facilmente entre campo claro (BF), oblicuo (OBQ), campo oscuro (DF), MIX (BF y DF),
polarizacion simple (PO), contraste de interferencia diferencial (DIC), y relieve sombreado (SR).
Esta flexibilidad le permite realizar casi cualquier tarea de inspeccidon con microscopio.

22

BF
Campo claro
Ideal para muestras planas

En una superficie espejada, los rayones
se ven oscuros contra la superficie, lo

que ayuda a que se destaquen.

DF
Campo oscuro
Para rayones y defectos similares

La luz dispersa o reflejada se irradia
oblicuamente sobre la superficie de
la muestra, resaltando el polvo, los
rayones y otros objetos. El polvo

y los rayones aparecen brillantes
en el campo visual.

OBQ

Oblicuo

Mejore las irregularidades de
su superficie

Emplee este método para mejorar
las irregularidades de una superficie
iluminando la luz desde una sola
direccidén. Este método es ideal para
muestras irregulares o corrugadas vy
trazas de corte.

MIX
BF+DF
La luz proviene de alrededor de la lente.

Detecte facilmente rayones y defectos
que pueden ser dificiles de encontrar
con un microscopio convencional
combinando la capacidad de deteccidén
del campo oscuro (DF) con la visibilidad
del campo claro (BF).

MIX

[
Bt
==
=
-y

PO
Polarizacion
Disenado para muestras polarizables

Al disponer ortogonalmente dos filtros
polarizadores, este método permite
observar el contraste y el color segun la

propiedad de polarizacidn de su muestra.

SR
Relieve sombreado
Revele defectos en tiempo real

llumine la muestra desde diferentes
direcciones, revelando defectos

a medida que se crea la imagen en
tiempo real. Los detalles finos de

la superficie se resaltan mediante
sombreado, lo que permite una
observacién clara para inspecciones
rapidas y exhaustivas.

DIC

Contraste de interferencia diferencial
Mejore las irregularidades de su
superficie

Emplee este método para mejorar
las irregularidades de una superficie
iluminando la luz desde una sola
direccidén. Este método es ideal para
muestras irregulares o corrugadas
y trazas de corte.
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Metodos de observacion integrados

Lentes del objetlvo 20X 40X 100X 200X 500X 1,000X 3,000X 6,000X 10,000X
Modelo de lente Distancia de Campo de
del objetivo trabajo (mm) A.N. visiéon® (um)
Objetivos de distancia DSX10-SXLOB1X? 51.7 0.03 18182 x 13317 pm
eTIvos £ TIene 20.9-146.1X H
de trabajo super larga. ’ 2597 x 1902 ym

Proporcionan una larga
distancia de trabajo entre el

DSX10-SXLOB3X? 66.1 0.09 8658 x 6341 pm
43.8-438.4X 866 x 634 m

objetivo y la muestra.

DSX10-SXLOB10X? 41.1 0.20 2597 x 1902 pm
146.1-1,461X 260 x 190 pm

Lent bjeti de alt DSX10-XLOB3X? 30.0 0.09 8658 x 6341
en es.ol jetivos e.a a . 43.8-438.4X pm
resolucién y larga distancia de 866 x 634 pm

trabajo. Ofrece alta resolucién DSX10-XLOB10X 146.1-1.461X 30.0 0.30 2597 x 1902 pm
y una larga distancia de T 260 x 190 pym

trabajo. . DSX10-XLOB20X 20.0 0.40 1299 x 951 pm
- 130 x 95 pym
& DSX10-XLOB40X 4.5 0.80 649 x 476 pm
584.5-5,845X g
65 x 48 pm

Objeti de alt MPLFLN1.25X* 3.5 0.04 14546 x 10654
jetives de ato 26.1-182.7X Hm
rendimiento y alta 2078 x 1522 pm

apertura numéri- MPLFLN2.5X4 10.7 0.08 9697 x 7102 pm
ca. Ofrece un alto 1039 x 761 pm

rendimiento a escala

MPLFLN2.5XBD® m 8.7 0.08 9697 x 7102 um

nanomeétrica. 9 ’ 0 ’ 1039 x 761 pym
MPLFLN5XBD 12.0 0.15 5195 x 3805 pm
ﬂ . : 519 x 380 pym
) MPLFLN10OXBD 6.5 0.30 2597 x 1902 pm
g @ . 9 146.1-1,461X 260 x 190 pm
MPLFLN20XBD 3.0 0.45 1299 x 951 pm
130 x 95 pm
MPLFLN50XBD 1.0 0.80 519 x 380 pm
52 x 38 um
MPLAPON50X3 0.35 0.95 519 x 380 pm
52 x 38 pm
LMPLFLN1OXBD 10.0 0.25 2597 x 1902 um
146.1-1,461X 260 x 190 pm
LMPLFLN20XBD 12.0 0.40 1299 x 951 pm
1 El aumento y el campo de visién se basan en un 130 x 95 pm
monitor 4K de 27 pulgadas, ajuste de escala: 175 %, LMPLFLN50XBD 10.6 050 519 x 380 um
modoantivibracién: desactivado, ajustado al modo
ventana, relacién de aspecto de la imagen: 4:3. 52 x 38 pm
2 EI DSX10-SXLOB1X, 3X, 10X y DSX10-XLOB3X no
admiton 1a observacion PO, MXPLFLN20XBD 3.0 055 1299 x 951 pm
3 EI MPLAPON50X no admite observaciones DF, MIX 130 x 95 pm
ni SR.
% Los modelos MPLFLN1.25X y 2.5X no son MXPLFLN50XBD 3.0 0.80 519 x 380 pm
compatibles con DF, MIX, PO, DIC ni SR. 52 x 38 pm

5 El MPLFLN2.5XBD no admite observaciones
PO ni DIC.
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Diagrama, del sistema del DSX2000

Objective

Super long

objective lens
DSX10-SXLOB

11 DSX10-SXLOB

Polarized illumination adapter
for DSX10-SXLOBX

DSX10-POAD

1
1

working distance @
1X

Universal zoom head
DSX20-UZH

Super long

10X [ J |

working distance
objective lens
DSX10-SXLOB3X

Diffused illumination adapter
for DSX10-SXLOB1X/10X
DSX10-DIAD1X10X

Standard zoom head

DSX20-SZH

Lens attachement

Lens attachement for UIS

for XLOB (Three pieces
(Two pieces as one set)
as one set) DSX10-LAUIS
DSX10-LAXL

Long working

distance
DSX10-X
DSX10-X
DSX10-X
DSX10-X

Diffused illumination adapter
for DSX10-SXLOB3X

DSX10-DIAD3X

| ———— -
7 A 7 N Va N
4 \\N Q Y,
] ]
L] L] 1)

Rotatable motorized
XY stage
DSX20-RMTS

Motorized XY stage

with transmitted illuminator

DSX20-TMTS

Long X stroke
motorized XY stage
DSX20-LMTS

1

UIS2 objectives

objective lens MPLFLNSXBD

LOB3X Q MPLFLN10XBD
LOB10X MPLFLN20XBD
LOB20X MPLFLNS0XBD
LOB40X LMPLFLN10XBD

Adapter for manual stage
DSX10-MSTAD

Manual stage

U-SIC4R2

Wafer holder plate
U-WHP2

Rotatable wafer holder
BH2-WHR43

Stage plate
U-MSSP4

LMPLFLN20XBD
LMPLFLN50XBD
MPLFLN2.5XBD

MXPLFLN20XBD
MXPLFLNS50XBD

Storage case
DSX10-LC
(Three pieces of lens attachments)

Imaging and Measurement

Microscope ' 1
frame ot
1 : [/ ~
! 1 0
I . H HH
: 1 I
1 1
|:1 (i [ S
1
H ! ! AN Z #
Tilting frame Upright frame :
Q -
i DSX20-TF DSX20-UF ' ! . _
/ / ' f PC Display monitor Software
! ! PRECiV DSX
1 1
1 1
T L T T oI LI T LTI TooTIDIIIIIIIIIIIIIIL,
1 1 1
Console o 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
: : Calibration sample Cartridge holders Cartridge Macro Camera Unit :
I 1 DSX-CALS-HR for transmitted illumination  for transmitted illumination DSX20-MCU '
Console 1 1 DSX20-ICH SZX2-CBF SZX2-CBFH 1
ot SZX2-CBFL ~ SZX2-COB !
DSX20-CSL HE SZX2-COBH  SZX2-COBL ,
1 1 SZX2-CDF  SZX2-CPO 1
.

Universal zoom head
with motorized
revolving nosepiece
DSX20-MZH

Adapter
BD-M-AD

=

UIS2 objectives
MPLFLN1.25X
MPLFLN2.5X
MPLAPONS50X

Control box
DSX20-CB

Analysis Application
Software
PV-3DAA

Especificaciones DSX2

Estandar (DSX20-SZH)

Universal (DSX20-UZH)

Motorizado (DSX20-MZH)

Cabezal de zoom

Sistema ptico

Sistema Optico telecéntrico

Sistema dptico telecéntrico

Sistema dptico telecéntrico

Ratio de zoom dptico De 1X a 10X De 1X a 10X De 1X a 10X
Método de aumento del zoom dptico Motorizado Motorizado Motorizado
Calibracién Automatico Automatico Automatico

Portaobjetivos

Portaobjetivos deslizante manual

Portaobjetivos deslizante manual

Revdlver portaobjetivos motorizado

Numero de objetivos que se
pueden acoplar

Hasta 2 objetivos

Hasta 2 objetivos

Hasta 4 objetivos

Precision y Precisién ™ +3% +3% +3%
repetibilidad
(plano X-Y) Repetibilidad 3 on-12% 2% 2%
Repetibilidad P~
(ejep 7) 2 Repetibilidad on-1 1 pm 1pm 1pum
Camara . Sensor de imagen CMOS en color de 1.1 Sensor de imagen CMOS en color de 1.1 Sensor de imagen CMOS en color de 1.1
Sensor de imagen pulgadas y 12.37 megapixeles, obturador global pulgadas y 12.37 megapixeles, obturador global  pulgadas y 12.37 megapixeles, obturador global
Refrigeracion Refrigeracion con efecto Peltier Refrigeracion con efecto Peltier Refrigeracion con efecto Peltier
Frecuencia de cuadros 60 fps (maximo) 60 fps (maximo) 60 fps (méaximo)
Ultra (modo de desplazamiento No disponible 6000 x 6000 (1:1), 6000 x 6000 (1:1),
de pixeles) 8192 x 6000 (4:3) 8192 x 6000 (4:3)
No disponible 3000 * 3000 (1:1), 3000 x 3000 (1:1),
Uitra alto (modo 3CMOS) 4096 * 3000 (4:3) 4096 x 3000 (4:3)
s It 3000 x 3000 (1:1), 3000 x 3000 (1:1), 3000 x 3000 (1:1),
vper ato 4096 x 3000 (4:3) 4096 x 3000 (4:3) 4096 x 3000 (4:3)
Modo 4K 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9)
High 1500 x 1500 (1:1), 1500 x 1500 (1:1), 1500 x 1500 (1:1),
9 2048 x 1500 (4:3) 2048 x 1500 (4:3) 2048 x 1500 (4:3)
X 1500 x 1500 (1:1), 1500 x 1500 (1:1), 1500 x 1500 (1:1),
Alto (agrupamiento 2 x 2) 2048 x 1500 (4:3) 2048 x 1500 (4:3) 2048 x 1500 (4:3)
Modo Full HD 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9)
Especificaciones Fuente de luz de color LED LED LED
Vida util 60,000 h (valor de disefio) 60,000 h (valor de disefio) 60,000 h (valor de disefio)
Observacién BF (campo claro) Disponible Disponible Disponible
OBQ (oblicuo) Disponible Disponible Disponible
DF . " . - B . . o
(campo oscuro) Am\lg LED disponible dividido en cuatro Amllg LED disponible dividido en cuatro Anillo LED disponible en cuatro secciones
secciones. secciones.
MIX (campo claro + campo oscuro) —Observacién simultanea de campo claro Observacién simultdnea de campo claro Observacion simultdnea de campo claro
y campo oscuro disponible y campo oscuro disponible y campo oscuro disponible
PO (polarizacién) Disponible Disponible Disponible
Contraste de interferencia . . . . . .
diferencial (DIC) No disponible Disponible Disponible
SR (relieve sombreado) Disponible Disponible Disponible
Apertura mecdnica para ajustes de Disponible Disponible Disponible
contraste
gpertura mecénica para profundidad No disponible Disponible Disponible
e enfoque
Enfoque Enfoque Motorizado Motorizado Motorizado
Recorrido 101 mm (motorizado) 101 mm (motorizado) 75 mm (motorizado)

*1 Es necesario que la calibracién sea realizada por un técnico de servicio de Evident o de un distribuidor. Para garantizar la precision de XY, se requiere la calibracién con un
DSX-CALS-HR (muestra de calibracion).
*2 Cuando se utiliza con un objetivo 20X o superior.

DSX10-SXLOB DSX10-XLOB uls2
Lente de objetivo L. DSX20-UZH, DSX20-SZH 50 mm 115 mm 145 mm
Altura méxima de muestra
DSX20-MZH 71 mm 101 mm
Altura méxima de la muestra (observacién de angulo libre) 50 mm 50 mm 50 mm
Distancia parfocal 140 mm 75 mm 45 mm
Aumento total® 20.9X-1461X 43.8X-5845X 26.1X-7307X
Campo de visién actual 18182 x 13317 pm 8658 x 6341 pm 14546 x 10654 pm
P 260 x 190 ym 65 x 48 pm 52 x 38 um
*3 En un monitor 4K de 27 pulgadas, configuracion de escala: 175 %, modo antivibracion: desactivado; modo ajustar a ventana.
DSX20-TMTS DSX20-RMTS DSX20-LMTS U-SIC4R
Platina Platina XY: motorizado/manual Motorizado Motorizado Motorizado Manual
Recorrido XY 100 x 100 mm Modo de prioridad de recorrido: 200 x 100 mm 100 x 105 mm
100 mm x 100 mm Modo de
prioridad de rotacion:
50 mm x 50 mm
lluminacién transmitida Integrado (modos PO, DF, BF, OBQ No disponible No disponible No disponible
disponibles como opcién)
Angulo de rotacién No disponible Modo de prioridad de trazo No disponible No disponible
disponible: Modo de prioridad
de rotacién de £20°: +90°
Mostrar angulo de rotacién No disponible Interfaz de usuario No disponible No disponible
Capacidad de carga maxima 5kg (11 1b) 5 kg (11 Ib) 5kg (11 1b) 1 kg (2,2 Ib)
DSX20-UF DSX20-TF
Estativo Recorrido del eje Z 50 mm (manual) 50 mm (manual)
Modo de observacion inclinada No disponible Disponible: £90°
Visualizacién del dngulo de . . Interfaz de usuario
inclinacion No disponible
Método del dngulo de inclinacién No disponible Manual, manija de fijacion/liberacion

Cémara macro

Sensor de imagen

Sensor de imagen CMOS en color de 1/2.5 pulgadas, obturador rodante

Tamarno de la imagen

Pantalla 1:1, 1944 x 1944 Pantalla 4:3, 1944 x

1458 Pantalla Full HD, 1920 x 1458

Tamarno del campo de vision
(horizontal)

De 81 mma =

27



Especificaciones y dimensiones del DSX2000

DSX20-UF DSX20-TF
Monitor Tamarno de la pantalla 27 pulgadas/32 pulgadas
Resolucién Full HD: 1920 x 1080; 4K: 3840 x 2160
Sistema de soporte vertical Sistema de marco inclinable
Total del sistema Peso (bastidor, cabezal, platina
motorizada, pantalla y consola) 54,7 kg (120 Ib) 51,7 kg (113 Ib)
Consumo eléctrico 100-120V / 220-240 V, 1.1/0 .54A, 50 Hz/60 Hz 100-120V / 220-240 V, 1.1/0 .54A, 50 Hz/60 Hz

Software

PRECiV DSX PRECiV
ADM

Incluido: control de dispositivos, grabacién de video, imagenes time-lapse, adquisicion de panordmicas grandes, imagenes con enfoque extendido, adquisicion de imagenes 3D,
adquisicion de pila Z, navegacion por lista de posiciones, funcién de mejor imagen, mediciones 2D extendidas, mediciones 3D, herramientas de informes, procesamiento de redes
neuronales, grabadora de macros, andlisis de limpieza técnica (disponible solo en el modelo MZH con PRECIV ADM)

Sistema operativo

Windows 11 de 64 bits

Conectividad de red

Compatible con la mayoria de los antivirus populares, permite actualizaciones de seguridad de Windows, las imagenes pueden guardarse directamente en OneDrive.

Aplicacién de informes

Microsoft 365/Microsoft Office 365, Office 2024, Office 2021, Office 2019

Software opcional

Software de aplicacién para andlisis, conteo y medicién, entrenamiento de redes neuronales, soluciones de materiales (tamario de grano, hierro fundido, anélisis de fases, porosidad,
distribucién del tamario de particulas, inclusiones no metélicas, espesor de capa, espesor de recubrimiento).

Personalizacién

Incluido: Interfaz de usuario personalizable para la creacién de flujos de trabajo predefinidos
Opcional: navegacion de obleas, andlisis automatizado de muestras especificas

Dimensiones
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EVIDENT CORPORATION CUENTA CON LAS CERTIFICACIONES ISO14001 e ISO9001.
Para obtener mas informacion sobre el registro de certificacion, visite evidentscientific.com/en/legal/iso.

« PRECIiV es una marca comercial de Evident Corporation o sus subsidiarias.

« Todas las marcas y los nombres de productos citados son marcas registradas o marcas de comercio de sus respectivos propietarios.

« Las especificaciones y los aspectos estan sujetos a cambios sin previo aviso ni obligacién por parte del fabricante.

« Los dispositivos de iluminacién para microscopios tienen vidas Utiles estimadas. Se precisan inspecciones periddicas. Visite nuestro sitio web para obtener mas detalles.
« Este producto esta disefiado para ofrecer rendimiento EMC en ambientes industriales. Su uso en entornos domésticos podria afectar a otros equipos del entorno.
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